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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 
 
 
 

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 ze zm.), przekazuje informacje  
z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy Pzp  
pt. „Wykonanie instalacji gazów technicznych na potrzeby urządzenia ICP Plasma 
PRO100 w Laboratorium nr 218 w budynku nr 4 Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki  
przy Al. Lotników 32/46   w Warszawie”, które odbyło się w dniu 08.05.2023 r. o godz. 
10:00. 
 
Zamawiający dokonał otwarcia następujących ofert: 
 

Lp. Nazwa Cena netto/brutto 

1. OMC ENVAG Sp. z o.o.  

ul. Iwonicka 21 

02-924 Warszawa 

 

 

418 999,28 zł / 515 369,11 zł 

2. Air2Gas Sp. z o.o. 

ul. Uniczowska 25 

40-748 Katowice 

 

 

418 800,00 zł / 515 124,00 zł 

 

 

 

 


